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Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Invenţia se referă la nanotehnologia semiconductorilor oxizi, în particular la 
electrodepunerea nanofirelor de ZnO funcționalizate cu nanoparticule din Au, Pd sau 
PdO/PdO2, într-un singură etapă. Soluția cu electroit conține 0.2 mM ZnCl2 + 0.1 M KCl 
cu adăugarea a 0.9 μM de HAuCl4 sau 1.5 μM de PdCl2 pentru depunerea 
nanoparticulelor pe bază de Au sau Pd. Oxidarea particulelor de Pd în oxizi micști de 
PdO/PdO2 a fost obținută printr-un tratament termic în două etape (de la 150 la 250 °C 
cu o rată de creștere de 1 °C/min, și menținerea la 250 °C timp de 12 ore). 
Nanotehnologiile elaborate permite reducerea esențială a etapelor tehnologice pentru 
fabricarea senzorilor de gaze cu performanțe înalte. 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

The invention relates to the nanotechnology of the metal oxides, in particular to the 
electrochemical one-step synthesis of Au, Pd or PdO/PdO2 mixed oxides nanoparticles-
functionalized ZnO nanowires at temperature of 90 ºC. The electrolyte solution consist 
of 0.2 mM ZnCl2 + 0.1 M KCl with addition of 0.9 μM HAuCl4 or 1.5 μM PdCl2. The 
oxidation of Pd nanoparticles to PdO/PdO2 mixed oxides was achieved by two-step 
thermal annealing (at 150 to 250 ºC with growth rate of 1 ºC/min, and then 
maintaining at 250 ºC during 12 h). The developed nanotechnology allows to essential 
reducing in technological steps of fabricating the high performance gas sensors. 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

Monitorizarea nivelului de hidrogen în mediul înconjurător și în industria 
semiconductorilor. Implementat la nivel de laborator în incinta Universității Tehnice a 
Moldovei 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

14. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE DEPUNERE A PELICULELOR ZNO DOPATE CU EU ȘI FUNCȚIONALIZATE CU 
PD 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

THE DEPOSITION PROCESS OF ZNO FILMS DOPED WITH EU AND FUNCTIONALIZED 
WITH PD 

Autor / autori Lupan Cristian, Trofim Viorel 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 

Cerere de brevet - nr. intrare: 13897; data intrare: 2019.12.18; nr. depozit: s 2019 
0113; data depozit: 2019.11.05 

Scurtă prezentare, în 
limba română 

Invenţia se referă la tehnologia de depunere a peliculelor din semiconductori oxizi, în 
particular la un procedeu de obținere a peliculelor ZnO:Eu3+, cu aplicarea 
tratamentului fotonic rapid (T=650 °C, t=60s), care pot fi aplicate la confecționarea 
senzorilor de gaze obținând sensibilitatea S=I gas/I air =1.3 la concentrația de 100 ppm 
H2 la temperatura camerei și S=I gas/I air =118 la temperatura de operare de 250 °C.  
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Imaginile SEM a peliculelor ZnO:Eu după tratamentul fotonic rapid în aer la temperatura 650 °C și timp de 60s 

Spectrele EDX ale peliculelor columnare de ZnO:Eu: a)Zn; b)O; c)Eu 
 

Scurtă prezentare, în 
limba engleză 

The invention relates to the technology for deposition of semiconductor oxide films, in 
particular to the process of obtaining of ZnO:Eu3+ films, with application of rapid 
thermal annealing (T=650 °C, t=60s), with can be applied to the manufacture of gas 
sensors obtaining sensibility S=I_gas/I_air =1.3  for 100 ppm H2 gas at room 
temperature and S=I_gas/I_air =118 at operating temperature of 250 °C. 

Domeniul / domeniile 
de aplicabilitate 

Sisteme și dispozitive de detectare a gazelor. Implementat la nivel de laborator în 
incinta Universității Tehnice a Moldovei 

Distincţii obţinute la 
alte saloane 

 

 
 

15. 
Denumirea invenţiei, 
în limba română 

PROCEDEU DE EXECUTARE A ROŢILOR DINŢATE CONICE 

Denumirea invenţiei, 
în engleză 

PROCESS FOR BEVEL GEAR MANUFACTURING 

Autor / autori Mazuru Alexandru, Trifan Nicolae, Toca Alexei, Mazuru Sergiu 

Lucrare brevetată sau 
în curs de brevetare 
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